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技能検定委員会及び器材点検の開催延期
機械振興会館会議室にて、令和６年２月２日（金）に、技能検定委員会が開催されました。昨年１２月に実施された令和５年度後期技能検定「光学機器組立て作業実技試験」の反省を行い、来年度の実施に向けての準備を行いました。当委員会には、各社から推薦され実技試験に携わった東京都技能検定委員６名、事務局１名の計７名が出席しました。
また、令和６年３月８日（金）に、令和５年度後期技能検定の試験に向けた、試験用器材の点検を、機械振興会館会議室にて、上記東京都技能検定委員６名の方々に行っていただきました。
令和６年度前期
光学機器製造（光学ガラス研磨作業）

第二回中央技能検定委員会開催
令和６年２月２９日（木）にハイブリッド（対面＆WEB形式）にて、第二回中央技能検定委員会が、開催されました。学科試験問題、実技試験問題等の審議が行われました。当協会推薦の光学各社の中央技能検定委員とともに、当協会からは事務局長が参加いたしました。
令和５年度後期
ISO/TC172/SC1/WG1/WG２合同委員会
令和６年２月５日（月）午後に、ISO/TC172/SC1/WG1/WG2合同委員会を、港区の機械振興会館会議室にて開催いたしました。議題は、昨年１１月にベルリン（独）にて行われた国際会議の報告です。（詳細は、省略）
「令和７年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始時期日等並びに文書募集開始時期について」（通知）
（５文科初第２０３６号、職発０２０９第３号、開発０２０９第３号）
令和６年２月９日付で、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省労働職業安定局長、厚生労働省人材開発統括官より当協会会長宛に協力依頼を受領しました。以下はその抜粋。

新規中学校・高等学校の就職については、種々御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、新規中学校及び高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、貴団体を始め各経営者団体等のご協力により、令和５年度においても適切な取り扱いが図られました。
文部科学省及び厚生労働省においては、今後も、学校教育を充実し、就職希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を図るため、令和６年度においても選考開始期日等の完全遵守をお願いする次第であります。
ついては、貴団体におかれましても、選考開始期日及び文書募集開始時期等の遵守について、会員事業所への周知徹底が図られるよう格別なご配慮をお願いします。
令和６年「STOP！熱中症　クールワークキャンペーン」の実施について
基発０２２７第４号
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長
令和６年２月２７日付で、厚生労働省労働基準局長より当協会会長宛てに文書を受領しました。以下はその抜粋。
職場における熱中症予防対策については、令和３年４月２０日付け基発０４２０第３号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」に基づく対策をはじめとして、毎年重点事項を示して、その予防対策に取り組んできたところです。また、平成２９年からは「STOP！熱中症　クールワークキャンペーン」を実施し、各防災団体等と連携して熱中症予防対策に取り組んできたところです。
貴会におかれましても、キャンペーンの趣旨を踏まえ、会員事業場に対し、その周知を図っていただきますとともに、各事業場において確実な取組が行われますよう、特段のご配慮をお願いいたします。

関連団体短信

（一社）日本オプトメカトロニクス協会セミナー案内

１．「相関とフーリエ変換で理解できる光学機器」技術講座

開催日：２０２４年５月２１日（火）１０：００～１６：００）
会場：ハイブリッド（対面＋オンライン）形式での開催となります。
・機械振興会館　別館４階　研修室
・オンライン（Web会議ツールはMicrosoft Teamsです。）
講師：志村勉氏（東京大学　生産技術研究所光物質ナノ科学研究センター教授）
プログラム：
1． 必要な数学のおさらい
2． １次元線系システム：時系列信号
3． ２次元線形システム：光学伝達関数
4． OFTと瞳関数
5． 光検出器の出力；解説信号

6． フレネル回折と角スペクトル伝搬
7． Van Cittert-Zernikeの定理：空間的コヒーレンス
8． フーリエ分光法：時間的コヒーレンス
9． フーリエ領域光コヒーレンストモグラフィー
２．「図解・光散乱とその計測への応用」入門　技術講座

開催日：２０２４年６月２５日（金）９：３０～１７：００）
会場：オンライン（Microsoft Teams）での開催となります。
講師：田所　利康氏（有限会社テクノ・シナジー　代表取締役）
　　　　岩井　俊昭氏（東京農工大学工学研究院　教授）
第一部　　　　　　１．自然界にみられる散乱


２．散乱の正体を探る


　
３．粒子のサイズと密度で変わる散乱のようす


　
４．散乱で生じる多彩な空の色


　　第二部　岩井　俊昭先生



１．はじめに



２．レイリー散乱



３．レイリー・デバイ散乱



４．ミー散乱



５．多重散乱
３．「照明光学系の基礎と設計法」技術講座

開催日：２０２４年８月１日（木）９：３０－１７：４０
会場：ハイブリッド（対面＋オンライン）形式での開催となります。
・機械振興会館　別館４階　研修室
・オンライン（Web会議ツールはMicrosoft Teamsです。）
　講師：
宮前博氏（チームオプト株式会社）
　　　　
大谷友昭氏（日本シノプシス合同会社）

大橋祐介氏（サイバネットシステム株式会社）
　　　　　牛山善太氏（株式会社タイコ）

白井智宏氏（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
２０２３年１月～１２月生産・出荷累計統計
（速報値での累計なので今後修正が入る可能性があります。）
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14,769
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736,650
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907,102

―

測　量　機

37,157 7,847

―

92,146 16,364

光分析機器

173,658 315,018

―

170,525 314,053

―

15,368

2,381,704 1,089,206

光学・精密測定機

274,401 70,748

―

289,549 72,057

19,590

―

129,472

交換レンズ

1,584,003 117,221 4,117,166 3,273,611 208,095

190,086 3,735,887 255,974

フイルムカメラ

77,371 101,741 74,311 79,198 106,447 65,826

数量

（百万円） 数量

金額

数量

デジタルカメラ

2,325,608 124,075 3,801,609 2,304,976



生産 受入 出荷 月末在庫

数量

金額

数量

販売 その他


２０２３年１２月生産・出荷統計
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生産 受入 出荷 月末在庫

数量

金額

数量

販売 その他

数量

（百万円） 数量

金額

数量

デジタルカメラ

213,333 10,818 346,982 203,148 15,325 335,277 255,974

フイルムカメラ

7,173 9,852 7,008 7,811 10,805 5,914 19,590

交換レンズ

132,782 9,341 343,481 249,145 16,513 192,664 1,089,206

光学・精密測定機

14,993 5,218

―

19,653 5,843

―

129,472

光分析機器

12,640 29,533

―

12,141 29,639

―

15,368

測　量　機

2,345 547

―

2,847 891

―

14,769

合　　　計 ―

65,309

― ―

79,016

― ―


２０２４年１月生産・出荷統計
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測　量　機

2,462 600

―

3,435 916

光分析機器

12,416 25,438

―

12,477 24,722

―

15,439

117,114 1,101,016

光学・精密測定機

14,285 4,212

―

21,652 4,638

18,152

―

123,288

交換レンズ

121,656 8,454 226,886 219,618 14,503

10,502 255,751 300,721

フイルムカメラ

4,656 6,161 4,377 6,132 8,202 4,339

数量

（百万円） 数量

金額

数量

デジタルカメラ

153,347 8,816 259,244 112,093



生産 受入 出荷 月末在庫

数量

金額

数量

販売 その他


注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの　
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